‘U NAP Rectorado

Resoluciéon Rectoral N° 0942-2020-UNAP
lquitos, 12 de octubre de 2020

VISTO:

El Oficio N° 318-2020-FIQ-UNAP, presentado el 12 de octubre de 2020, por la decana (e) de la Facultad de
Ingenieria Quimica, sobre ratificacion de resolucion decanal;

CONSIDERANDO:

Que, mediante oficio de visto, dofia Maritza Grandez Ruiz, decana (e) de la Facultad de Ingenieria Quimica
(FIQ), solicita al rector ratificar la Resolucién Decanal N° 091-2020-FIQ-UNAP, del 07 de julio de 2020, en la
que resuelve conformar el Comité de Grados y Titulos de la Escuela de Postgrado de la mencionada
facultad, con retroactividad a partir del 07 de julio de 2020 hasta la eleccién del decano(a) titular;

Que, por la razén expuesta, es procedente atender lo solicitado por la decana (e) de la Facultad de
Ingenieria Quimica; y,

En uso de las atribuciones que confieren la Ley N° 30220 y el Estatuto de la UNAP, aprobado con Resolucidn
de Asamblea Universitaria N° 005-2017-AU-UNAP, y modificado con Resolucién de Asamblea Universitaria
N° 008-2017-AU-UNAP;

SE RESUELVE:

ARTICULO UNICO.- Ratificar la Resolucién Decanal N° 091-2020-FIQ-UNAP, del 07 de julio de 2020, de la
Facultad de Ingenieria Quimica, de acuerdo a los siguientes términos:

“ARTICULO 1°.- Conformar el Comité de Grados y Titulos de la Escuela de Postgrado de la
Facultad de Ingenieria Quimica, con retroactividad a partir del 07 de julio de 2020 hasta la
eleccién del decano(a) titular; de acuerdo al visto y considerando de la presente resolucién
decanal; integrado por los siguientes profesionales:

> Maritza Grandez Ruiz Presidenta
> Victor Garcia Pérez Miembro
> Daniel Diomedes Carrasco Montanez Miembro

ARTICULO 2°.- El comité de Grados Académicos de la Escuela de Postgrado de la Facultad de
Ingenieria Quimica, queda facultada de actuar, de acuerdo al articulo 8° del Reglamento de
Grados y Titulos de la UNAP.

Registrese, comuniquese y archivese.
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